
 

 

 

ＭＥＭＳエンコーダ

１1．10 

光ＭＥＭＳ技術により長寿命半導体レーザ、フォトダイオードなどの光学素子をハイブリッド

集積し超小型（２．８ｍｍ角×１ｍｍ高さ）・高精度・高分解能を実現したエンコーダです。ＭＥ

ＭＳエンコーダをロータリまたはリニアで使用することにより超小型で超高分解能、高精

度のエンコーダを可能としました。 

用途 
サーボモータ 

ロボット、マニピュレータ 

半導体製造装置 

試験装置 

計測・測定機器 

超小型・高精度・高分解能
製品寸法 ： ２．８ｍｍ角×１ｍｍ高さ 

分解能 ： ０．４μｍ 

試作例（ロータリエンコーダ） 

 外径 φ２０ｍｍ 

   出力パルス ２０２５０Ｐ／Ｒ 

インクリメンタル ： ＡＢ２相 

長寿命 

長寿命カスタム半導体レーザ採用 

寿命 ： 約１０万時間 
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試作品 製品寸法:2.8ｍｍ角×１ｍｍｔ 

試作エンコーダ：Φ２０_２０２５０Ｐ／Ｒ 
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